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摘要(译)

描述了一种超声诊断成像系统，其量化通过二尖瓣的返流。所述超声系
统中的流动量化处理器（34）产生邻近返流孔口的流速场的数学模型。
速度场模型产生指向所述返流孔口的速度矢量的值。针对超声系统的超
声物理性质和操作的影响修改这些建模值以产生预期速度值。将所述预
期速度值与所述超声系统测量的实际多普勒速度比较，并且将差异累加
成均方误差，所述均方误差用于调节所述模型的参数，例如孔口位置和
流速。当这种迭代处理利用期望的比较收敛时，从最终调节的模型导出
的参数用于计算真实孔口位置、流率和体积流量。
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